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摘要(译)

一种OLED面板的制造方法，包括在透明基板的上表面侧形成层叠体，包
括树脂层，TFT层，OLED层和包括有机密封膜的密封层，然后照射树脂
层用激光束与透明基板接触，以分离透明基板和层叠体。在该制造方法
中，树脂层包括以第一强度P1照射激光束的第一区域和以大于第一强度
的第二强度P2照射激光束的第二区域，第一区域重叠使用有机密封膜，
第二区域不与有机密封膜重叠。
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